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摘要：为了科学合理地评估单线阵ＣＣＤ光电测试系统的性能，提出一种测量精度的评估方法。首先，分析激
光光源与光学镜头主点沿水平方向的距离、投影板与光学镜头主点的竖直距离、光学镜头焦距三种光学结构参数

对测量误差的影响；然后，讨论坐标测量误差随ｘ和ｙ坐标值变化而变化的趋势，并推导误差公式。通过模拟实弹
验证可知，靶面为１ｍ×１ｍ时，坐标ｘ、ｙ测量误差Δｘ、Δｙ的均值分别为 －５．６ｍｍ和１５．２ｍｍ，且 ｘ坐标测量误差的
标准差σｘ为４．５ｍｍ，ｙ坐标测量误差的标准差σｙ为１４．３ｍｍ。模拟实弹试验结果与理论分析结果基本一致，证明
该评估方法正确可行。
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　引言

目前，常用的单管轻武器射击密集度测试方法

有声波及超声波探测［１］、雷达全弹道跟踪［２－４］、红外

探测［５，６］、光幕阵列测试［７－１１］、双线阵 ＣＣＤ交汇光
电测试［１２，１３］等。随着半导体技术的发展，ＣＣＤ器件
性能越来越优异，成本也不断降低，在靶场使用

ＣＣＤ来完成对各型单管轻武器的射击密集度测试
也更加普遍。

双线阵ＣＣＤ交汇光电测试系统是一种典型的
射击密集度测量系统。近年来，又出现了一种单线

阵ＣＣＤ光电测试系统［１４－１６］，该系统有效测量靶面

相对较窄，仅需一台ＣＣＤ图像采集装置配合一部激

光器光源即可实现测量，具有结构紧凑、使用方便、

测量精度高、成本较等优点。显然，原先的测量精度

评估法已不适用。本文提出一种针对单线阵 ＣＣＤ
光电测试系统测量精度的评估方法，研究了几种主

要因素对测量精度的影响，最终通过模拟实弹试验

对理论分析和数字仿真结果进行验证，证明了该评

估方法的正确性及可行性。

"

　测量原理

该系统由线阵ＣＣＤ图像采集装置、波长６５０ｎｍ
的扇形一字线激光光源、不锈钢材质投影板、高强度

铝合金支撑结构、箱体以及计算机信号采集与数据

处理系统组成。系统中光电探测部分的结构见图

１。图像采集装置与激光光源固定在箱体中，激光光
源安置在其一侧，其发光点与光学镜头主点处于同

一高度，水平间距为固定值，整个箱体放置于支撑结

构上，投影板在支撑结构顶部，探测光幕会投射在投
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影板上。一字线激光光源形成具有一定厚度的扇形

光幕，在空间上与图像采集装置视场基本重合。相

对于系统结构与探测光幕，弹体尺寸较小，将弹体简

化为质点，不考虑弹体本身尺寸及形状对测量的

影响。

图１　单线阵ＣＣＤ光电测量系统结构

弹体坐标测量原理见图２。当弹体Ｍ穿过探测
光幕时，探测光幕会被弹体 Ｍ遮挡，在投影板上留
下投影 Ｎ′，Ｎ′被光学镜头成像到 ＣＣＤ像面上的点
Ｎ″，弹体Ｍ直接被光学镜头成像到像面上点 Ｍ″，直
线ＭＭ″交投影板为点 Ｍ′。由图可见，弹着点 Ｍ即
直线ＮＮ′与直线ＭＭ″交点，测得该点坐标便获得命
中位置坐标。

图２　弹体命中坐标测量原理

取图像采集装置的光学镜头主点 Ｏ为原点并
建立直角坐标系。光源在 Ｎ点发出探测光幕，Ｎ点
（ｘＮ，０）为已知坐标，Ｎ′点坐标为（ｘＮ′，Ｈ），Ｎ′点坐标
可由其在像面上的 Ｎ″点坐标（ｘＮ″，－ｆ）通过计算机
图像采集与数据处理确定。投影板高度 Ｈ与镜头
焦距ｆ可直接测量得到，同时弹体 Ｍ直接被镜头成
像到像面上点Ｍ″坐标（ｘＭ″，－ｆ）也可以通过图像采
集得到。把Ｎ点坐标（ｘＮ，０）、Ｎ′点坐标（ｘＮ′，Ｈ）、Ｍ″
点坐标（ｘＭ″，－ｆ）及Ｏ点坐标（０，０）代入两点式直线
方程，得到直线ＮＮ′和Ｍ′Ｍ″的方程分别为

ｙ
Ｈ＝

ｘ－ｘＮ
ｘＮ′－ｘＮ

（１）

ｙ
－ｆ＝

ｘ
ｘＭ″

（２）

两直线方程联立后解出 ｘ、ｙ坐标值，即命中位
置坐标（ｘ，ｙ）为

ｘ＝
ｘＮｘＭ″Ｈ

ｘＭ″Ｈ＋ｘＮ′ｆ－ｘＮｆ
（３）

ｙ＝
（－ｆ）ｘＮＨ

ｘＭ″Ｈ＋ｘＮ′ｆ－ｘＮｆ
（４）

由成像关系可知，ｘＮ′＝－ｘＮ″×
Ｈ
ｆ，将其代入式

（３）和式（４）得

ｘ＝
ｘＮｘＭ″Ｈ

ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮｆ
（５）

ｙ＝
－( )ｆｘＮＨ

ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮｆ
（６）

#

　系统精度评估

影响系统测量精度的因素主要有光学结构、电

气特性、图像处理、外界环境等。经过处理与补偿，

电气特性与图像处理可忽略；在室内或室外测试温

度为环境温度、地面纵横风速均不超过４ｍ／ｓ、天气
无降雨降雪、能见度良好的情况下，环境因素也可忽

略［１７］。因此，本文只讨论光学结构对精度的影响。

分析测量公式可知，坐标ｘ受 ｘＮ、ｘＭ″、Ｈ、ｘＮ″、ｆ５
个自变量影响。对这５个自变量求偏导数，获得误
差传递系数为

ｘ
ｘＮ
＝
ｘ２Ｍ″Ｈ

２－ｘＭ″ｘＮ″Ｈ
２

ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２
（７）

ｘ
ｘＭ″

＝
－ｘＮ″ｘＮＨ

２－ｘ２ＮＨｆ
ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２

（８）

ｘ
Ｈ
＝

－ｘＭ″ｘ
２
Ｎｆ

ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２
（９）

ｘ
ｘＮ″
＝

ｘＭ″ｘＮＨ
２

ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２
（１０）

ｘ
ｆ
＝

ｘ２ＮｘＭ″Ｈ
ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２

（１１）

同理，分析ｙ坐标测量公式可知，ｙ同样受上述
５个自变量影响。故分别求偏导，获得误差传递系
数为

ｙ
ｘＮ
＝

ｘＮ″Ｈ
２ｆ－ｘＭ″Ｈ

２ｆ
ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２

（１２）

ｙ
ｘＭ″

＝
ｘＮＨ

２ｆ
ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２

（１３）

ｙ
Ｈ
＝

ｘ２Ｎｆ
２

ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２
（１４）

ｙ
ｘＮ″
＝

－ｘＮＨ
２ｆ

ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２
（１５）
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ｙ
ｆ
＝
Ｈ２ｘＮｘＮ″－Ｈ

２ｘＮｘＭ″
ｘＭ″Ｈ－ｘＮ″Ｈ－ｘＮ( )ｆ２

（１６）

根据误差传递公式可知，命中坐标 ｘ和 ｙ的测
量误差标准差σｘ和σｙ为

σ２ｘ＝
ｘ
ｘ( )
Ｎ

２

Δｘ２Ｎ＋
ｘ
ｘＭ( )

″

２

Δｘ２Ｍ″＋
ｘ
( )Ｈ

２

ΔＨ２

＋ ｘ
ｘＮ( )

″

２

Δｘ２Ｎ″＋
ｘ
( )ｆ

２

Δｆ２ （１７）

σ２ｙ＝
ｙ
ｘ( )
Ｎ

２

Δｘ２Ｎ＋
ｙ
ｘＭ( )

″

２

Δｘ２Ｍ″＋
ｙ
( )Ｈ

２

ΔＨ２

＋ ｘ
ｘＮ( )

″

２

Δｘ２Ｎ″＋
ｘ
( )ｆ

２

Δｆ２ （１８）

命中坐标 ｘ和 ｙ的测量误差最大值 Δｘｍａｘ和
Δｙｍａｘ为

Δｘｍａｘ＝
ｘ
ｘＮ
ΔｘＮ ＋

ｘ
ｘＭ″
ΔｘＭ″

＋ ｘ
ＨΔ
Ｈ ＋ ｘ

ｘＮ″
ΔｘＮ″ ＋

ｘ
ｆΔ
ｆ （１９）

Δｙｍａｘ＝
ｙ
ｘＮ
ΔｘＮ ＋

ｙ
ｘＭ″
ΔｘＭ″

＋ ｙ
ＨΔ
Ｈ ＋ ｙ

ｘＮ″
ΔｘＮ″ ＋

ｙ
ｆΔ
ｆ （２０）

由系统坐标测量式（５）和式（６）、误差标准差式
（１７）和式（１８）、测量误差最大值式（１９）和式（２０）
分析可知，本系统测量误差受｜ｘＮ｜、Ｈ、ｆ、命中坐标
（ｘ，ｙ）四方面因素影响。

针对以上四方面因素，采用控制变量法，对坐标

测量误差的标准差随一种因素变化来进行仿真，可

获得每种因素对系统测量结果的影响。

命中坐标ｘ、ｙ误差标准差σｘ和σｙ随｜ｘＮ｜的变
化趋势见图３。仿真时，固定其他自变量分别为ｘ＝
０．５ｍ、ｙ＝１ｍ、Ｈ＝２．５ｍ、ｆ＝１４ｍｍ。由图可得：当Ｈ、
ｆ、（ｘ，ｙ）为定值时，σｘ和 σｙ均随｜ｘＮ｜的变小而增
大；当ｘＮ＝－０．１５ｍ时，σｘ≈３．５ｍｍ，σｙ≈８ｍｍ；当
ｘＮ＝０．１５ｍ时，σｘ≈４．３ｍｍ，σｙ≈８ｍｍ。

σｘ和σｙ随 Ｈ的变化趋势见图４。仿真时，固
定其他变量分别为ｘ＝０．５ｍ、ｙ＝１ｍ、ｘＮ＝－０１５ｍ、ｆ
＝１４ｍｍ。由图可得：当｜ｘＮ｜、ｆ、（ｘ，ｙ）为定值时，σｘ
和σｙ均随Ｈ的增大而增大。进一步分析可得：σｘ
受Ｈ值变化的影响小于σｙ，当Ｈ在１－３ｍ变化时，
σｘ在４．０－４．５ｍｍ之间变化；σｙ受 Ｈ值变化的影
响比σｘ大，当 Ｈ在１－３ｍ变化时，σｙ在６．８－８．２
ｍｍ之间变化。

σｘ和σｙ随ｆ的变化趋势见图５。仿真时，固定
其他变量分别为ｘ＝０．５ｍ、ｙ＝１ｍ、Ｈ＝２．５ｍ、ｘＮ＝－
０．１５ｍ。由图可得：当｜ｘＮ｜、Ｈ、（ｘ，ｙ）为定值时，σｘ
和 σｙ随光学镜头焦距 ｆ的增大而减小；当焦距

ｆ＝１４ｍｍ时，σｘ≈４．５ｍｍ，σｙ≈７．９ｍｍ；当焦距 ｆ＝
５０ｍｍ时，σｘ≈２．３ｍｍ，σｙ≈４．５ｍｍ。

（ａ）ｘＮ为负值

（ｂ）ｘＮ为正值

图３　系统标准差随ｘＮ的变化趋势

图４　系统标准差随Ｈ的变化趋势

图５　系统标准差随ｆ的变化趋势

系统ｘ坐标误差标准差和误差随ｘ和ｙ坐标值
的变化趋势分别见图６和图７，系统 ｙ坐标误差标
准差和误差随ｘ和ｙ坐标值的变化趋势分别见图８
和图９。

仿真时，固定 ｘＮ ＝－０．１５ｍ，Ｈ＝２．５ｍ，ｆ＝
１４ｍｍ。ｘ坐标从－０．５～＋０５ｍ变化，ｙ坐标从１－
２ｍ变化，而ｘＭ″和ｘＮ″随命中坐标 ｘ和 ｙ的变化而变
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化。由式（５）和式（６）可得

ｘＭ″＝
－ｆｘ
ｙ （２１）

ｘＮ″＝
ｘＮ－( )ｘｆ
ｙ －

ｘＮｆ
Ｈ （２２）

采用高精度激光测距仪测量｜ｘＮ｜、Ｈ可以保证
误差小于 １ｍｍ，故本文对 ΔｘＮ 和 ΔＨ均取值为
１ｍｍ。ΔｘＮ″和ΔｘＭ″为弹体在像面上的像点中心位置
计算误差，根据所选器件像元大小及相应的图像采

集处理算法，ΔｘＮ″和 ΔｘＭ″取值为０．０１ｍｍ。Δｆ为镜
头焦距误差，鉴于光学方法对光学镜头焦距进行测

量精度可达０．１％，而系统采用的光学镜头焦距为
１４ｍｍ，故Δｆ取值为０．０１４ｍｍ。

图６　ｘ坐标误差标准差随命中坐标（ｘ，ｙ）变化趋势

图７　ｘ坐标误差随命中坐标（ｘ，ｙ）变化趋势

由图６、图７可得：固定其他变量并令 ｘ坐标从
－０．５～０．５ｍ变化、ｙ坐标从１－２ｍ变化，ｘ坐标测
量误差Δｘ、σｘ均与命中坐标（ｘ，ｙ）的变化有关。坐
标ｘ绝对值越大，Δｘ与σｘ越大，ｙ值越大，Δｘ与 σｘ
也越大；当 ｘ绝对值小于０．５ｍ、２ｍ＞ｙ＞１ｍ时，Δｘ
＜１３ｍｍ，σｘ＜８ｍｍ。由图８、图９可得：ｙ坐标误差

Δｙ、σｙ的变化与ｘ值无关，都随命中坐标 ｙ值的增
大而增大；当 ２ｍ＞ｙ＞１ｍ时，Δｙ＜４２ｍｍ，σｙ＜
２７ｍｍ。

图８　ｙ坐标误差标准差随命中坐标（ｘ，ｙ）变化趋势

图９　ｙ坐标误差随命中坐标（ｘ，ｙ）变化趋势

$

　系统精度验证

在系统完成装配｜ｘＮ｜、Ｈ、ｆ都已固定的情况下，

对不同坐标（ｘ，ｙ）下系统误差变化进行试验验证。
表１为实体靶与单线阵 ＣＣＤ光电测试系统分别进
行试验的数据。表中像元ｎ１、ｎ２分别为弹体在投影
板上的投影和弹体本身在像面上像点对应的中心像

元，即原理图中点Ｎ″、Ｍ″对应的中心像元。
对每个弹体对应的两个像元ｎ１和ｎ２进行运算

得到像元位置ｘＮ″和 ｘＭ″，将其代入式（５）和式（６）最
终得到每一发弹的着靶坐标，并将其与实体靶测得的

坐标进行对比。由表１中试验数据可得，Δｘ、Δｙ的均
值分别为－５．６ｍｍ和１５．２ｍｍ，而σｘ为４５ｍｍ，σｙ为
１４．３ｍｍ。根据不同精度等级设备要求，对比弹丸口
径与误差，可最终判定出产品是否合格。

表１　实体靶与本系统试验数据对比

编号
实体靶坐标

ｘ０（ｍｍ） ｙ０（ｍｍ）
影像中心像元

ｎ１ ｎ２

本系统测量坐标

ｘ１（ｍｍ） ｙ１（ｍｍ）
测量误差

Δｘ（ｍｍ） Δｙ（ｍｍ）
１ ０ ０ ９０７ １００５ ２．３ －０．６ ２．３ －０．６
２ －２００ ２００ ６９３ ７６４ －１９９．１ ２０３ ０．９ ３
３ １００ －１００ １０３２ １１６７ １０１．７ －１１１．８ １．７ －１１．８
４ ２００ ０ １１７５ １２８６ ２０１．４ ０．１ １．４ ０．１
… … … … … … … … …

５０ ５００ ０ １５８８ １７２０ ４９４．９ －９．７ －５．１ －９．７

坐标ｘ、ｙ测量误差Δｘ、Δｙ的均值Δｘ＝－５．６ｍｍ，Δｙ＝１５．２ｍｍ
坐标ｘ、ｙ测量误差Δｘ、Δｙ的标准差σｘ＝４．５ｍｍ，σｙ＝１４．３ｍｍ
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本文提出一种单线阵 ＣＣＤ光电测试系统测量
精度的评估方法，建立了光源与光学镜头主点水平

间距｜ｘＮ｜、投影板高度Ｈ、光学镜头焦距ｆ、命中坐标
（ｘ，ｙ）四种因素与测量误差的数学模型。

通过对系统误差的分析、仿真和试验验证，结论

如下：参数合理变化范围内，｜ｘＮ｜越大，系统测量精
度越高；Ｈ对系统ｘ和ｙ坐标测量精度有不同影响，
ｙ坐标测量误差随 Ｈ的增大而增大，ｘ坐标测量误
差受Ｈ变化的影响相对于 ｙ较小，为提高系统坐标
测量精度，Ｈ的设置越小越好；ｆ越大，系统测量误差
越小；对于（ｘ，ｙ），ｘ绝对值越大，ｘ坐标误差越大，ｙ
值越大，ｘ坐标误差越大，而 ｙ坐标误差与 ｘ值无
关，随ｙ值的增大而增大。

试验结果证实了该评估方法正确可行，对单线

阵ＣＣＤ光电测试系统的设计与改进有重要参考意
义，系统优化设计已经列入下一步研究计划。

参考文献

［１］刘德耀，陈志菲，郭心伟，等．基于声学传感网络的弹着
点定位系统［Ｊ］．弹道学报，２０１７，２９（２）：８５－８９．

［２］杜剑英，吴振国，郭文卓．数字阵列体制在靶场弹道测量
雷达中的应用［Ｊ］．探测与控制学报，２０１７，３９（４）：６７－
７１．

［３］ＫｈａｌｉｌＭ，ＲｕｉＸ，ＺｈａＱ，ｅｔａｌ．Ｐｒｏｊｅｃｔｉｌｅｉｍｐａｃｔｐｏｉｎｔｐｒｅｄｉｃ
ｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｓｅｌｆｐｒｏｐｅｌｌｅｄａｒｔｉｌｌｅｒｙｄｙｎａｍｉｃｓａｎｄｄｏｐｐｌｅｒ
ｒａｄａｒｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ［Ｊ］．ＡｄｖａｎｃｅｓｉｎＭｅｃｈａｎｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｅｒ
ｉｎｇ，２０１３（３）：９１３．

［４］ＷｕＬ，ＸｕＦ，ＰｅｎｇＳ，ｅｔａｌ．Ａｍｅｔｈｏｄｆｏｒｗｂａｎｄｄｏｐｐｌｅｒｒａ
ｄａｒｂａｓｅｄｉｎｂｏｒｅｐｒｏｊｅｃｔｉｌｅｍｏｔｉｏｎｐａｒａｍｅｔｅｒｓｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ
［Ｃ］／／ＡｓｉａＰａｃｉｆｉｃＭｉｃｒｏｗａｖｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．ＩＥＥＥ，２０１５：１－
３．

［５］张宝辉，张俊举，常本康，等．红外探测器对飞行弹丸探
测距离的仿真研究［Ｊ］．兵工学报，２０１２，３３（１１）：１３１９－
１３２３．

［６］张俊，刘荣忠，郭锐，等．高速飞行弹箭目标表面动态热

辐射［Ｊ］．航空动力学报，２０１７，３２（２）：２８９－２９７．
［７］ＬｉＨ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎａｎｅｗｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃｄｅｔｅｃｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｔｏ
ａｎｔｉｍｕｚｚｌｅ′ｓｆｌａｍｅｏｒｌｉｇｈｔｄｉｓｔｕｒｂａｎｃｅａｎｄｐｒｏｊｅｃｔｉｌｅ′ｓｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｉｎｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃｄｅｔｅｃｔｉｏｎｔａｒｇｅｔ［Ｊ］．
ＯｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓａｎｄＡｄｖａｎｃｅｄＭａｔｅｒｉａｌｓ－ＲａｐｉｄＣｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ，２０１４，８（７－８）：６５３－６５８．

［８］ＺｈａｏＨ，ＺｈａｏＤＥ，ＷａｎｇＧ．Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｏｆｐｒｏ
ｊｅｃｔｉｌｅｍｕｚｚｌｅｖｅｌｏｃｉｔｙｂａｓｅｄｏｎｒｅｔｒｏ－ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅｓｃｒｅｅｎ
［Ｃ］／／ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＯｐｔｉｃｓＰｈｏｔｏｎｉｃｓａｎｄＥｎ
ｅｒｇｙＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ＩＥＥＥ，２０１０：１４６－１４９．

［９］ＬｉＨ，ＬｅｉＺ，ＷａｎｇＺ，ｅｔａｌ．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｂｊｅｃｔｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃａｎｄｆｉｒｅｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｎｇｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｉｎ
ａｃｒｏｓｓｓｃｒｅｅｎｓｙｓｔｅｍ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＮａｎｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ＆Ｏｐｔｏ
ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，２０１２，７（２）：１９９－２０３．

［１０］倪晋平．光幕阵列测试技术与应用［Ｍ］．北京：国防工
业出版社，２０１４．

［１１］田会，魏鑫．光幕靶探测灵敏度与响应时间测量方法
［Ｊ］．工具技术，２０１７，５１（９）：１２８－１３１．

［１２］ＣｈｅｎＸ，ＴａｎｇＪＹ．Ａｓｔｕｄｙｏｆａｕｔｏｍａｔｉｃｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｉｎｄｕａｌ
ｌｉｎｅａｒＣＣＤｃａｍｅｒａｉｎｔｅｒｓｅｃｔｉｏｎｍｅａｓｕｒｉｎｇｓｙｓｔｅｍ［Ｊ］．Ａｄ
ｖａｎｃｅｄＭａｔｅｒｉａｌｓＲｅｓｅａｒｃｈ，２０１２，５７１：２１９－２２３．

［１３］ＭａＷ，ＤｏｎｇＴ，ＴｉａｎＨ，ｅｔａｌ．ＬｉｎｅｓｃａｎＣＣＤｃａｍｅｒａｃａｌｉ
ｂｒａｔｉｏｎｉｎ２Ｄｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ［Ｊ］．Ｏｐｔｉｋ，２０１４，
１２５（１７）：４７９５－４７９８．

［１４］董涛．基于单线阵 ＣＣＤ相机的弹丸着靶坐标测量技术
研究［Ｄ］．西安：西安理工大学，２０１５．

［１５］ＤｏｎｇＴａｏ，ＨｕａＤｅｎｇｘｉｎ，ＬｉＹａｎ，ｅｔａｌ．Ｍｅａｓｕｒｉｎｇｐｒｉｎｃｉｐｌｅ
ｏｆｖｅｒｔｉｃａｌｔａｒｇｅｔｄｅｎｓｉｔｙｂａｓｅｄｏｎｓｉｎｇｌｅｌｉｎｅａｒａｒｒａｙＣＣＤ
ｃａｍｅｒａ［Ｊ］．Ｏｐｔｉｋ，２０１４，１２５：１７６－１７８．

［１６］董涛，华灯鑫，李言，等．一种单线阵ＣＣＤ立靶系统参数
标定方法［Ｊ］．西安理工大学学报，２０１５，３１（１）：１９－
２４．

［１７］ＧＪＢ３１９６．１８ａ２００５ｋ，枪弹实验方法．第１８部分：射击密
集度［Ｓ］．北京：国防科学技术工业委员会，２００６．
第一作者：倪晋平，教授，西安工业大学光电工程学院，

７１００２１西安市
ＦｉｒｓｔＡｕｔｈｏｒ：ＮｉＪｉｎｐｉｎｇ，Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，ＳｃｈｏｏｌｏｆＰｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｘｉ′ａｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉ′ａｎ７１００２１，
Ｃｈｉｎａ

２２１ 工 具 技 术




